uaktualnienie

13-03-24 8:21

specjalnosé

1rok- Il sem. - studia 1 stopnia - stacjonarne

grupa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ZEEW 1 ZEEW 2 DUT
atematyka w. Techn.Inform. lab.
7 A016 A107
Kamedulski Wolski
Vatematyka w. Techn.Inform. lab.
8 A016 A107
Kamedulski Wolski
Podst.tkon.iZarzdz Thz.Material. w.
9 A016 A015
Wasniewska Starosta
Podst.Ekon.1Zarzdz ERonomia w.
10 A016 A015
Szelagowska-Rudzka
chr.Wiasn.ntel. w. Fizyka W.
Pn 11 A016 A015
Molenda Pranszke
rafika Inz. w. Fizyka W.
12 A016 A015
tastowska Pranszke
TZyka W. Tizyka cw.
13 A016 A015
Freda Z Pranszke
reda
Rys.Techn. w.
14 A015
tastowska
15 A015
tastowska
7 A106 A104 H204 H206
Zuk
Grafika inz.1ab. | Grafika inz. 1ab. Viaterral. Okr. Iab. | Material. Okr. fab. Mech.Techn. cw.
8 A106 A104 H204 H206 A014
Zuk Szeleziriski
Tizyka lab. Tizyka lab. Materral. Okr. Iab. | Material.Okr. lab. | _ Grafika nz. fab. | Podstinform. lab. /eCh Stosow. W. Mech.Techn. w.
9 c115 ci16 H204 H206 A106 1203 A219 A013
Zuk Sikora Murawski Skorek
Tizyka lab. Tizyka lab. Materral. OKr. Iab. | Material.Okr. lab. | _ Grafika nz. fab. | Podstinform. 1ab. /eCh. Stosow. W. Mech.Techn. w.
10 c115 ci16 H204 H206 A106 1203 A219 A013
Zuk Sikora Murawski Skorek
Materral. Okr. Iab. | Material.Okr. lab. | Grafika nz. fab. | Podstinform. 1ab. Tizyka lab. Tizyka Tal Angielski Angielski Techn.Inform. lab.
11 H204 H206 A106 1203 c11s c116 AL21 A013 A107
Zuk Sikora Roston-Jedros Jakubczak-Sapata Wolski
Wt Materral. Okr. Iab. | Material.Okr. lab. | Grafka nz. 1ab. Podst.nform. 1ab. Fizyka 1ab. Tizyka 1ab. Aﬁm m? Techn.Inform. Iab.
12 H204 H206 A106 1203 c11s c116 AL21 A013 A107
Zuk Sikora Roston-Jedros Jakubczak-Sapata Wolski
Podst.Inform. 1ab. Angielskr AngieTskr Grafika inz. 1ab. T
13 1203 A121 A232 A104 A013
Sikora Denc Jakubczak-Sapata Skakovski
Podst.nform. 1ab. Angielskt nEIeTski Grafika inz. 1ab. Techn.Inform. Iab. Fizyka lab. Angielski
14 1203 A121 A232 A104 A107 c116 A219
Sikora Denc Jakubczak-Sapata Skakovski Jurawska
Techn.Inform. lab. Fizyka lab. Angielski
15 A107 c116 A219
Skakovski Zurawska
16
Podst.nform. w. Fizyka lab. Miernictwo lab.
7 A013 C116 H206
Cholawo Bazychowska
Mechan. Tech. w. Fizyka lab. Miernictwo lab.
8 A013 c116 H206
Murawski Bazychowska
echan. Tech. w. Miernictwo lab. Rvs.Techn. lab. Fizyka lab.
9 A013 H206 A104 c116
Murawski Labuda
aterral.OKr. W. Miernictwo lab. Rvs.Techn. lab. Fizyka lab.
, 10 A013 H206 A104 C116
S Czechowski Labuda
r Podst.Inz.Wytw. W. TVIernictwo w.
11 A013 A123
i T_} Labuda
Ang eToRT Ang eToRT FrzyKa 12, FrzyKa 12, Podstntorm. 1ab. Anglesk Tods Flektron. w.
12 A219 A232 c115 C116 1203 1202 A123
Denc Zurawska Cholawo Roston-Jedros Patrzyk
AngieTskt ngielski Fizyka 1ab. Fizyka 1ab. Podst.Inform. Tal ngielski Inz.Materiat. lab. Inz.Materiat. lab. Rys.Techn. lab.
13 A219 A232 C115 Cl1e 1203 1202 H204 A104
Denc Zurawska Cholawo Roston-Jedros Dudzik Starosta
Mechan. [ech. cw. Tnz.Materiat. lab. Inz.Materiaf. lab. Rvs.Techn. lab.
14 A123 H204 A104
Szeleziriski Dudzik Starosta
7
3 Basen Basen Basen
830-9:15 830-9:15 830-9:15
5 Basen Basen Basen
9:15 - 10:00 9:15 - 10:00 9:15 - 10:00
Basen Basen Basen
10
10:00 - 10:45 10:00 - 10:45 10:00 - 1045
Grafika inz. 1ab. Pods Elektron. Tab. Pods.Elektron. lab. Miernictwo lab.
Cz 11 A106 218 H206
Abramezyk Krawulski
Grafika Inz. Tab- Pods.Elektron. lab. Pods.Elektron. lab. Miernictwo lab.
12 A106 c218 H206
Abramezyk Krawulski
Rys.Techn. lab. Tnz.Materiat. lab.
13 A104 H204
Dudzik
Rvs.Techn. lab. Tnz.Materiat. lab.
14 A104 H204
Dudzik
15
POaSt. nform. HE. atematyka cw.
7 1203
Cholawo. Dul
POaSt. nform. HE. atematyka cw. Y atematyFa w.
8 1203 A123
Cholawo Dul Mazurek
Podst z.Wytw. A3 Flektrotech. Tab. Y Podstnform. 1ab. AngielsKt Matematyka w.
9 H110 €252 1203 Al121 A123
co2tyg. Hallmanin Maldewska-Szymichows Mazurek
Podst Wytw. 1ab. Elektrotech. Tab. atematyka cw. atematyka cw.
10 budH !
o2 Kxﬁ : Dul Mazurek
lechal ech. cw. 3 . atematyka cw. atematyka cw.
11 Al121 H110 c252
Szeleziriski co2tyg. Budzitowicz Dul Mazurek
Matematyka cw. Podst.Inz.Wytw. 1ab. | Elektrotech. 1ab. Mechan.Tech. cw. atematyka cw.
12 Al121 bud.H ! A014
Pt Kamedulski co2tve / Szeleziriski Mazurek
Matematyka cw. Podst nz.Wytw. ab. Flektrotech. 1ab. Pods.Elektron. lab.
13 A121 H110 €252 c218
Kamedulski co2tyg. Budzitowicz
Podst.Inz.Wytw. Iab. | _ Elekirotech. Iab. Pods.Elektron. lab.
14 budH ! €252 c218
co2 (xﬁ /
15
' ]ajecia zaznaczone czerwong ramkg realizowane sa na zmiane co 2-gi tydzien, lub po pét semestru (Materiatoznawstwo
kretowe w. pierwsza potowa / Podstawy Inz. wytwarzania w. druga potowa semestru)
Zajecia z przedmiotu"Mechanika stosowana" realizowany bedzie dla specjalnosci ZEEW.
Zajecia z przedmiotu"Mechanika techniczna" realizowany bedzie dla specjalnosci DUT.




